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摘要(译)

本发明公开了一直用于泌尿生殖道腔内手术的温度压力实时监控调节装
置，包括灌注液输入与调节系统、温度和压力监控系统和医疗废水废渣
处理系统，灌注液输入与调节系统用来将室温灌注液软袋和预热灌注液
软袋中的灌注液混合，并利用灌注泵输至内窥镜的镜体；温度和压力监
控系统利用光纤式温度压力传感器实时检测手术区域的温度数据和压力
数据，利用内窥镜视频信号接收单元接收视频采集系统采集的视频信
号，并将温度数据、压力数据和视频信号输出至显示单元；医疗废水废
渣处理系统用来将医疗废水和医疗废渣分离，并对医疗废水进行无害化
处理。本发明适用于泌尿生殖道腔内手术，可保障手术全程处于适宜的
温度和压力下，减少甚至避免手术并发症。
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